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본 연구에서는 PDMS(polydimethylsiloxane)를 이용하여 마이크로채널을 제작하였다. 특히 

PDMS의 접촉각 변화에 따른 마이크로채널에서의 유체의 속도변화를 측정하기 위하여, 

PDMS의 표면을 플라즈마 처리하였다. 표면처리된 PDMS의 접촉각은 19o, 46o, 그리고 69o 였

으며, 미처리된 PDMS의 접촉각은 105o였다. 표면처리된 PDMS와 플라즈마 처리를 하지 않은 

PDMS에 대하여 외부전압을 변화시켜서 마이크로채널에서의 유체의 속도를 측정하였다. 그 

결과 동일한 접촉각을 갖는 마이크로채널에 대하여 외부전압을 변경시켰을 때, 외부전압이 증

가할수록 유체의 속도가 비선형적으로 증가하였다. 이는 외부전압이 증가하여 계면에서의 전

하밀도가 증가하게 되고, 이로 인하여 표면전위 및 제타전위의 값이 증가하기 때문인 것으로 

해석된다. 또한, 동일한 외부전압에서 PDMS의 접촉각이 가장 작은 19o일 때 마이크로채널에

서 유체의 속도가 가장 빠르게 나타났다. 이는 유체와 PDMS의 부착정도에 따라 전기이중층 

두께가 달라지고, 이러한 두께변화가 결과적으로 동일한 외부전압에서 접촉각의 차이에 따라

유체의 속도차이를 가져오는 것으로 사료된다.  
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